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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》和JJF1094—

2002 《测量仪器特性评定》基础性系列规范进行修订。
本规范参考GB/T3163 《真空技术 术语》、GB/T30434—2013 《电阻真空计通用

技术条件》和JB/T6873—2005 《热偶真空计》进行修订。
本规范与JJF1050—1996 《工作用热传导真空计校准规范》相比,除编辑性修改

外,主要变化如下:
———按照JJF1071—2010,引言为必备内容的要求,增加了引言及引用文件部分的

内容;
———增加了术语及计量单位;
———补充完善了概述部分的内容;
———对热传导真空计的技术指标和具体校准方法进行了细化和补充完善;
———理顺了校准项目及方法的顺序;
———增加和完善了附录A、附录B、附录C。
本规范历次版本发布情况为:
———JJF1050—1996;
———JJG587—1989和JJG737—1991。
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工业用热传导真空计校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为5.0×10-2Pa~1.0×105Pa工作用热传导真空计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1008—2008 压力计量名词术语及定义

GB/T3163—2007 真空技术 术语

GB/T30434—2013 电阻真空计通用技术条件

JB/T6873—2005 热偶真空计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 热传导真空计 thermalconductivityvacuumgauge
在一定的压力区间,气体的热传导与气体压力有关,利用这一物理现象来测量真空

度的真空计。
[JJF1008—2008,11.16]

3.1.2 电阻真空计 resistancevacuumgauge
利用加热元件的电阻与温度有关,元件的温度又与气体的热传导有关的原理,通过

电桥电路来测量真空度的真空计。此类真空计属于热传导真空计的一种。
[JJF1008—2008,11.17]

3.1.3 热偶真空计 thermocouplevacuumgauge
利用热电偶的电势与加热元件的温度有关,元件的温度又与气体的热传导有关的原

理来测量真空度的真空计。此类真空计属于热传导真空计的一种。
[JJF1008—2008,11.18]

3.1.4 真空系统 vacuumsystem
由真空容器和产生真空、测量真空、控制真空等元件组成的真空装置。
[GB/T3163—2007,5.1.1]

3.1.5 本底压力 basepressure
在真空容器中可以开始实施工艺时的压力。
[GB/T3163—2007,5.2.9]

3.1.6 校准系数 Kcalibrationcoefficient
在校准系统中标准计指示的压力值与被校准计指示的压力值之比。
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